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ＭＥＭＳの実用化

「ＭＥＭＳのキラー・アプリケーションはなに？」と良く尋ねられます。生研公開にお越しの皆さんの
多くも、同様にお考えのことでしょう。しかしこの質問はちょっと変ですね。なぜなら、「ＬＳＩのキラ
ー・アプリケーションはなに」・・・・もうお分かりでしょう。本来ＭＥＭＳとは、次世代エレクトロニクス
の設計・製造基盤技術のことなのです。本研究室では、ＭＥＭＳならではの面白い現象、ＭＥＭＳ
でしかできないこと、それから、それらを支援する設計・製造技術について研究開発しています。

Practical Applications of MEMS

集積化ＭＥＭＳ技術による機能融合・低消費電力エレクトロニクス
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